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(54) Verfahren zur Herstellung von Dichtungsbereichen für Bauteile von
Speichereinspritzvorrichtungen sowie Bauteilen mit derartigem Dichtungsbereich

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von Dichtungsbereichen (10) für Bau-
teile (1) von Speichereinspritzvorrichtungen. Das Ver-
fahren umfasst den Schritt des Druckumformens des
Dichtungsbereichs (10) mittels eines Stempels (12), um
eine lokale, bleibende Festigkeitssteigerung am Dich-
tungsbereich (10) zu erzeugen. Weiterhin wird ein Bau-
teil mit einem derart hergestellten Dichtungsbereich
(10) sowie eine Dichtungsanordnung zwischen dem
Bauteil und einer Leitung bereitgestellt.
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